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ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НЕОДНОРІДНОЇ ПЛІВКИ З РІЗНИМИ РОЗПОДІЛАМИ ПОКАЗНИКА 

ЗАЛОМЛЕННЯ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОХИБОК ЗА ДОПОМОГОЮ 

МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО 

Дана робота є продовженням дослідження впливу технологічних похибок на 

спектральні характеристики різних оптичних структур [1-3].  

 Розглянемо стійкість спектральних характеристик неоднорідної плівки з лінйним, 

квадратичним, логарифмічним та експоненціальним розподілами показника заломлення 

до можливих технологічних похибок (див. рис.). Діапазон розсіювання для можливих 

варіацій показника заломлення від декілька сотень до тисячі разів більший, ніж для 

можливих варіацій геометричної товщини. Тому на рисунках часто стовпчика, який 

показує діапазон розсіювання для геометричної товщини не видно.  

 Як бачимо із рисунку, спектральні характеристики найбільш чутливі до варіації 

показника заломлення, ніж до варіації інших параметрів. Причому найбільш чутливі при 

лінійному розподілі, а далі йдуть логарифмічний, квадратичний та експоненціальний. 

Похибки інших параметрів для всіх типів розподілів практично не впливають на спектральні 

характеристики, за винятком геометричної товщини для логарифмічного розподілу 

показника заломлення. 
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Рис. Діаграма розсіювання цільової функції для неоднорідної плівки, побудована за 

результатами аналізу методом Монте-Карло: 1 – при лінійному розподілі з оптимальним 

вибором параметрів (n1=3.650, d=1500.0 нм, 3.2z ); 2 – при квадратичному розподілі 

з оптимальним вибором параметрів (n1=3.750, d=614.4 нм, 4.2z ); 3 – при 

логарифмічному розподілі з оптимальним вибором параметрів (n1=2.850, d=1447.9 нм, 

5.1z ); 4 – при експоненціальному розподілі з оптимальним вибором параметрів 

(n1=3.487, d=234.3 нм, 5.1z ). 
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